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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 5月 31日 (2005.5.31)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 こ こ で は コ ン タ ク ト 層 １ １ と し て 特 に Ａ ｌ Ｇ ａ Ｎ と Ｇ ａ Ｎ の 超 格 子 構 造 を 示 し た が 、 Ｇ
ａ Ｎ 層 を 設 け ず Ａ ｌ 組 成 の 異 な る Ａ ｌ Ｇ ａ Ｎ 層 を 積 層 し た 超 格 子 構 造 を コ ン タ ク ト 層 １ １
と し て 用 い た 場 合 も 効 果 は 同 様 で あ る 。 ま た 超 格 子 を 構 成 す る 各 層 に つ い て 不 純 物 濃 度 す
な わ ち ド ー ピ ン グ 濃 度 を 変 化 さ せ る こ と は 、 各 層 の 抵 抗 値 を 変 化 さ せ る と い う 意 味 で 効 果
的 で あ り 、 コ ン タ ク ト 層 １ １ の 薄 膜 化 に 効 果 を 発 揮 す る 。 ド ー ピ ン グ 濃 度 は ０ か ら １ × １
０ ２ ０ ｃ ｍ － ３ ま で 適 当 に 変 化 さ せ る こ と が 望 ま し い 。 ま た 超 格 子 構 造 を 形 成 す る 各 層 の
膜 厚 は １ ０ ～ ２ ０ ０ Ａ と い う よ う に 薄 い 方 が 好 ま し い が 、 λ ／ ４ ｎ 間 隔 で 形 成 し て 活 性 層
の 光 を 反 射 す る コ ン タ ク ト 層 と す る の も よ い （ 但 し ｎ は コ ン タ ク ト 層 の 屈 折 率 ） 。
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